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Patent

Elektricky vodiva soucastka s vodivymi kontakty pripojenymi k vrstvé

Projekt Nové sméry v elektronice pro pramysl 4.0 a

medicinu 4.0 (FEIM) je spolufinancovan se statni podporou

Technologické agentury CR v ramci Programu Narodni

Centra kompetence.

Projekt je financovan v ramci Narodniho planu obnovy z

evropského Nastroje pro oZiveni a odolnost.

2D grafenu a zplisob jeji pFipravy
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V souladu s platnou metodikou Uradu vlady
CR je uplatfiovan patent ,Elektricky vodiva
soucastka s vodivymi kontakty pfipojenymi

k vrstvé 2D grafenu a zpusob jeji pfipravy”

Patent vznikl v pfimé souvislosti s feSenim
projektu TNO2000067 NCK Il FEIM — Nové
sméry v elektronice pro primysl 4.0 a medicinu
4.0. Dil€i Projekt 001: TiSténa elektronika

Technického feSeni spociva ve vytvoreni
takové elektricky vodivé soucastky pfipravené
zpUusobem, ktery by zkvalitnil, zjednodusil a
zlevnil proces kontaktovani 2D grafenu a byl
Setrngjsi vaci povrchu 2D grafenu a neporusil
by jeho strukturu b&hem depozice vodivych

kontaktU.

Podstata technického FeSeni spociva ve
vytvoreni vodivého kontaktu pfimo na povrchu
2D grafenu selektivnimi a aditivnimi technikami

za pouziti specialnich vodivych inkoustu.

Pramyslova vyuzitelnost: Elektricky vodiva
soucastka a zpusob jeji pfipravy podle tohoto
vynalezu Ize vyuzit zejména pro pfimé
kontaktovani grafenu aditivnimi, selektivnimi
depozi¢nimi technikami v oblastech, kde je
potfeba jednoduSe a spolehlivé vytvorit
elektricky kontakt s grafenem, napfiklad
senzor na bazi grafenu, transparentni
grafenova elektroda pro optoelektronické
zafizeni jako jsou fotovoltaické ¢lanky,
displeje. Kontaktovaného grafenu v podobé
inverzni montaze je mozné s vyhodou vyuzit
vSude, kde je potfeba integrovat grafenovou
vrstvu do konvencnich elektronickych zafizeni,

tedy pfimo na desku plosného spoje.
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